
主な機能
軽量1.0 kg人間工学的設計■■

明るい高解像度大型LCDを採用 ■■

(フル画面 / 分割画面表示可)

自動探触子校正■■

波形表示、ビーム路程データの ■■

フリーズ機能

ビーム路程データ単位： ■■

ミリ、インチ、μ秒

ピークメモリ機能■■

RF波形表示モード■■

アラーム機能 ■■

(正負閾値 / 最小深さ値)

DACおよびTVG標準■■

ソフトウエアオプション
EPOCH LTの機能は、機器を購入後にも、オ
プションのアプリケーションソフトウエアを
使用することにより、強化し、測定用途をさら
に広げることが可能です。オプションソフトウ
エアはリモートで起動できるため、本体を工
場に返却する必要はありません。

DAC(距離振幅補償)および ■■

TVG(時間軸振幅補正)

API 5UE■■

矩形波パルサー■■

AWS D1.1■■ と D1.5

DGS■■ /AVG搭載

拡張メモリ■■

低PRF■■

エコーtoエコー厚さ測定■■

拡張レンジ■■

GageView™Pro■■

新型EPOCH LT™は、これまでにない軽
量・薄型探傷器です。 厚さ 38 mm、質量1 
kgの手持ちサイズの本体に、表示更新速
度60 Hz以上、自動トランスデューサ校正、
データロガー、その他多くの機能を搭載し
ています。EPOCH LTは、難しいフィールド
条件や要求の高い生産環境にて、迅速かつ
基本的な欠陥検出を可能にする理想的な
ソリューションです。

軽量コンパクトな低価格探傷器
EPOCH LTは、小型サイズにもかかわら
ず、汎用探傷器にある数多くの機能を装備
しています。60 Hz以上の表示更新速度に
加え、 EPOCH LTは、波形やビーム路程値
を瞬時にホールドするフリーズモード、ラ
イブA-スキャン波形とA-スキャンピークエ
ンベロープ波形を同時表示するピークメモ
リ、RF波形表示モード、正負閾値あるいは
最小深さで選択可能なアラームモード、 ゼ
ロオフセットや材料音速を校正する 自動
探触子校正機能を搭載しています。

内蔵のデータロガー機能は、使いやす
く、100 件 までの校正データ / 2,000 件 
までの厚さ測定データを簡単に保存する
ことができます。オプションの拡張メモリを
使用すると校正データはさらに500件ま
で/ 厚さ測定データは10,000件まで保存
することが可能です。EPOCH LTのデータ
ロガー機能は、その他EPOCH 4シリーズ
探傷器のファイルやGageView™インター
フェースプログラムのファイルにも対応し
ています。

拡張可能な文書管理機能と 
転送機能
オプションでWindows®ベースの 
GageView™Pro インターフェースプログ
ラムを EPOCH LT に追加することにより、 
実用的なデータ収集、編集およびレビュー
を行うことができます。 GageViewProは、
保管した検査データを収集、管理、フォーマ
ット化する強力なツールです。
GageViewProデータベーストラッキング
機能では、読み込み済みの校正、ID、メモと
ともに、検査プランのセットアップを行うこ
とができます。

手持ちサイズの探傷器
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超音波探傷器

EPOCH LT



液晶ディスプレイ: 320×240ピクセル
表示更新速度: 60 Hz以上
感度: 最大100 dB、リファレンス感度設定(6 
dBまたは0.1 dB選択可能)
自動探触子校正: 探触子のゼロオフセット / 
材料音速を自動校正
リジェクション: 0～80 %フルスケール(1 %
単位)
単位: ミリ/インチ/μ秒
材料音速: 635～815240m/秒
レンジ（測定範囲）:  
- 標準仕様 4～5,000 mm (鋼測定の場合) 
- オプション仕様1～10,000 mm
屈折角: 0°、30°、45°、60°、70°の固定設定、ま
たは10°～85°の範囲を0.1°単位で選択可能
ピークメモリ: ライブAスキャン(更新速度60 
Hz)およびAスキャンピークエンベロープ同時
表示
パルサータイプ: 負スパイク波、オプションで、
調整可能な矩形波
パルス電圧: 低 (100 V)、中 (200 V)、高
(300 V)、最大(400 V)
ダンピング抵抗: 50 Ω、63 Ω、150 Ωおよび
400 Ω
検波: 全波 / 半波(正および負) / RF設定
アナログ帯域幅: 0.3 MHz～20 MHz (–3 
dB)
検査モード: パルスエコー、デュアル、透過
アラーム: 閾値(正負) モード/最小深さモード
選択から可能
動作温度: –10°C～50°C
保存温度:–40°C～70°C 
(バッテリーやディスプレイを使用しない場合)
電源要件: AC電源:100～120 VAC、200
～240 VAC、50 Hz～60 Hz
バッテリー: 内蔵充電式 6 V、3000 mAH ニ
ッケル水素バッテリー
バッテリー稼働時間: 5～6時間(通常使用)、充
電時間: 約2時間
探触子ケーブルコネクタ: Lemo® 00コネク
タ、LEMO 1及びBNC用アダプタ
キーパッド: 英語、日本語または国際記号
表示言語: 使用言語は選択可能 (英語、フラン
ス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ロシア
語、日本語)
USB（高速通信ポート）
寸法: 238(W) × 138(H) × 38(D) mm
質量: 1.0 kg (バッテリーを含む)
コンピューター要件: Microsoft Windows 
XP / 2000
保証期間:1年間保証(バッテリーは対象外) 
2年目からは任意

データロガー
標準: 100件の校正データおよび2,000件の
厚さ測定値
拡張メモリ（オプション）:500件の校正データ
および10,000件の厚さ測定値
標準付属品
EPOCH LT、マイクロプロセッサ搭載データロ
ガー内蔵超音波探傷器、以下を含む。
EP4/MCA: 小型充電器兼アダプタ
EPLT/BAT: ニッケル水素充電式バッテリー
EPLT/CAL-NIST: NIST校正証明書
EPLT/MAN: 取扱説明書
36DLP-CC: 収納用ケース
DAC/TVG: ソフトウエア
オプションアクセサリー
EP4/SC: 輸送用ハードケース
PLUS/RPC: ゴム製保護キャリーケース
EPLT/DP: 画面プロテクタ(LCD)
EPLT/MEM: 拡張メモリ
ソフトウェア（オプション）
API 5UE: API 推奨基準5UE。振幅距離微分
技術（ADDT)を採用し、OCTGパイプの証明プ
ロセス中に欠陥の寸法を計測します。この測定
プロセスでは、 ADDT変数はピークメモリエン
ベロップから取得できるため、簡単で、何度でも
行うことができます。 （PN : EPLT/API5UE）

優れたDAC/TVG: 信号振幅をDACカーブに
対し、あるいは、時間可変ゲインに固定した基
準反射波の振幅に対し、パーセンテージやdB
レベル差異として計算します。反射源の位置か
ら離れているカーブに沿い、同サイズの反射減
がピーク波形を表示します。ゲート設定した信
号のがカーブを交差するときにアラームがトリ
ガーされます。 （PN : EPLT/ADT）
DGS/AVG 搭載: 特殊な探触子や材料に関
連したDGS/AVGダイアグラムにより、DGS/
AVGセットアップを行います。 カスタムプロー
ブセットアップは、 GageViewProインターフェ
ースプログラムにより、作成できます。 

（PN:EPLT/DGS/AVG）
EPOCH LT 矩形波パルサー: 1 MHz～10 
MHz の範囲で整調可能な矩形波パルサーは、
信号対ノイズ比や困難な材料内の浸透力を最
適化します。（PN : EPLT/SWP ）
低PRF (30 Hz): PRFを30 Hz に設定するこ
とにより、ラップアラウンドノイズを軽減したり、
排除することができます。この機能は、非常に減
衰性が高い試験体やビーム路程の長い試験体
などに必要な機能です。 (PN: EPLT/LPRF)
エコー-to-エコー厚さ測定: コーティング層の
厚さを除いた実際の金属の厚さを表示します
(PN: EPLT/ECHO)
拡張レンジ: 標準の測定範囲を1～ 10,000 
mmに拡張します。 (PN: EPLT/RANGE)
AWSD1.1および1.5: さまざまなAWS溶接
検査アプリケーションのためのダイナミックリフ
レクタ（反射源）「指示評価」を提供します。これ
により、手計算を省き、検査を効率化すること
ができます。 (PN: EPLT/AWS)
USBケーブル付き GageView™ Proインタ
ーフェースプログラム 

（PN: GAGEVIEWPRO-KIT-USB)

EPOCH LT 仕様
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